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Rauheitsmessung / Theorie und Praxis —

JENOPTIK

Oberflachenmesstechnik

Die Rauheitsmessung gehdrt sowohl zum Aufgabenbereich der Fertigung als auch der Qualitatssicherung.
Vorrangige Ziele dabei sind:

« Vermeidung von Ausschuss

« Kostensenkung aufgrund Ausntitzung der Fertigungstoleranzen

e Optimierung des Fertigungsverfahrens mit dem Ziel der Qualitatsverbesserung

Der Vortrag ,, Rauheitsmessung — Theorie und Praxis* soll:

« die Vorteile der Rauheitsmessung aufzeigen

« die verschiedenen Rauheitskenngrof3en erlautern

e die Funktion und den Aufbau der Oberflachenmessgerate beschreiben

« den Anwender beim Einsatz von Oberflachenmessgeréte unterstiitzen

« dem Konstrukteur die Angaben von Oberflachenkenngrof3en erleichtern
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Rauheitsmessung / Theorie und Praxis
WAVELINE Produktportfolio - Standard

.

JENOPTIK

Mobile Stationare Stationare High-End
Rauheitsmessgerate Rauheits- Rauheits- und Rauheits- und
messgerate Konturen- Konturenmessplatz
messgerate

__T‘ HOMMEL nanoscan

HOMMEL TESTER T8000

HOMMEL TESTER W55

B HOMMEL TESTER T1000
HOMMEL TESTER T500
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Rauheitsmessung / Theorie und Praxis —
WAVELINE Markte / Anwendungsbereiche T

Anwendungsbereiche

Automobilindustrie
Automobil — Zulieferindustrie
Maschinenbau
Elektroindustrie
Druckindustrie
Papierindustrie

Optische Industrie
Medizintechnik
Kunstoffindustrie
Metallbearbeitung

o LON LON LON LN LN LON LON LN LN

u.v.m.
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Rauheitsmessung / Theorie und Praxis
Leitfaden beim Messen JENOPTIK

Periodische Profile Messbedingungen Aperiodische Profile
z.B. Drehen, Frasen z.B. Schisifen, Erodieren
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Anwendungsbespie

Bl ginem periodischen Profil kammt der mittlers Rillenabstand der Rauheitsprafilelemente RSm zum Finsatz. Bei sinem RSm, der zwischen 0,4 und 1,3 mm liegt, ergeben sich die folgenden Messbadingungen:
e=25mmdn =125 mm /= 15mm S G, =5 pm S Rs =B pm.

\erkirzte Regelmessatrecks

Wenn die tatsachlich migliche Taststrecke auf der Werkstickoberfliche fir it nicht ausreicht, wird entsprechend die Anzahl der Einzelmessstrecken verringert und in der Zeichnung angegeben.

Wann die tatsachlich verfigbare Taststrecke Keines als eine Einzelmessstrocke ist, ward anstelle von Bt oder Bz die Gesarntprofithiohe Pt des Prmarprofils ausgewertet.
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Rauheitsmessung / Theorie und Praxis e
Das Tastschnittverfahren

JENOPTIK

Fur die Messung technischer Oberflachen wird in der Industrie seit Jahren
das Tastschnittverfahren am haufigsten eingesetzt.

§8 Ein Vorschubapparat
bewegt einen Taster mit
Tastspitze Uber die
Oberflache des Werkstucks.

§8 Der senkrechte Hub der
Tastspitze wird in ein
elektrisches Signal
umgesetzt.

§ Das Messsignal wird in der
Auswerteeinheit als
digitales Profil erfasst.

§ Auf Basis des Profils
werden die Kennwerte
errechnet.
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Rauheitsmessung / Theorie und Praxis -
Bauformen von Oberflachentastern JENOPTIK

FUr das Tastschnittverfahren stehen zur Abtastung der Oberflache und Ermittlung des
Gesamtprofils zwei Bauarten von Tastsystemen zur Verfigung:

§Bezugsebenentastsysteme-Freitaster § Kufentastsysteme

B Hinweis

Die Ausfuhrungsformen der Tastsysteme sind unterschiedlich und richten
sich nach der jeweiligen Oberflachenmessaufgabe.
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Rauheitsmessung / Theorie und Praxis —
Einsatzgebiete von Bezugsebenentaster JENOPTIK

Bezugsebenentaster finden ihre Anwendung bei der Ermittlung von Rauheit,
Welligkeit und Formabweichungen. Sie finden Einsatz beim Messen

§ in sehr kleinen
Bohrungen,

§ in schmalen Einstichen,

§ von Oberflachen mit
grof3en
Riefenabstanden,

8§ der Ebenheit von
Flachen,

§ der Krimmung von leicht
konkaven oder
konvexen Flachen.
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Rauheitsmessung / Theorie und Praxis
Einsatzgebiete von Gleitkufentaster

Gleitkufentaster werden Uberall dort eingesetzt, wo Angaben tber Form und
Welligkeit nicht verlangt werden. Beispiele sind:

§ Kugellagerlaufbahnen,

§ Zahnflanken an
Zahnradern,

§ gekrimmte Flachen,
§ Blechoberflachen.

BN Vorteile

Gleitkufentaster sind einfach in der Handhabung und kénnen vorzugsweise in
mobilen Rauheitsmessgeraten in der Fertigung eingesetzt werden..
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